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SSSSSSS///SSS/SS/SS//SSSSS//////SSS/SSS//S/SSS//S///S////SSSS///S/////////SSSSSS/SS/S/SS/SS/SSSS. 
'SSSSSS////SS/////SS//SSS///////S/S////S/S/S/S/S/S///SSS///S//////////S/////S/SS/SSS/SS/SSSS/SSSS, 
>fSSSSS*SSSSSfSSSffSSS*SSSf/SSS/SSS*SfSSSSfSSSS/SSS/SSSS/SSSSS/SSS///fSSSSSSSSSSSSSSS*SSSSSfSSSS*i 

////////////////////////////^^^ 

/////////////////////////////////////////✓////////////^^^ 

>/SSSS/SSS/S/SSSSSSSSSSSSSS//S/SSSSSSS//S//////SS//SSSS//SSS///SSSSSSS/SSS//S/SS///S/SSSSSSS/S/SSs 

e ss/ssss/ssssssssss/ssssss//s/sssssssssss/sssss/ssss//sss///s/sss//s///ss/ss//ss///s/ssssssssss, 

/S/////SS//SS/////S//SSSSSS//S//SS//SS/SSSSS/SSS//SSSS//SSS//SSSSS/SSSSS/SSSSS//SSSSS///SSSS/SSSJ 
//SS///S///SSSS//SSSSSSSSSSS/SSSSSSS/S/SSSS//SSSS/SSS//SSS/////S/SSS///S///SSSSSSSSSS///S//SSSSS, 

/sss//sss/sssss/fsss/sssssss/ssssssssss/sssssssss//ss//sss///ss/s/ssssss//s/s/sssssss/sssssssss/, 

/S///SSS//////S/S/SS//SSSSSSSS/S/SS/SS//SSS/S//S//SSS///SSS//SS/SSS/S//SS///SS////SSSS/S/SSSSSSS. 
//SS//SS/////SSSS/SSSSS/SSS/S//SSSSS///SSS////SS/////S//SS//S//////SS//SS/SS///SSSSS/S/SSSS//SSS, 

//S/SS/SSS/SSSSS/SSS//S/SSSSSSSS/SS/S/////SS///SS/S//S/SSS///S/SSS/SS//SSS/S/S/SSSSSS/SSSSSSSSSSJ 

///////SS///S/SSSSSSS/S//SS//SS///SSSS//S///SS//SS/SS//S//S//SS///S//S/S////SS//SSSSSS 
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/SSS//////SSSS//SS//S/////SS/SSSS/S//SS/SSS/SS//SS/SS/SSSSSSS///SSS/S/SS////////S/S///S/SSS/S//SJ 
SS/////S///SS/S////S///S////SS//S/S/SS//SS///S/S////S/S/////SS//SSS/S////////S/////S////S/S////SS 



V/S//SS/SSS/SSSSS/SS//S/S/SS//S////S//S/SS///SSS///SS//S/////SS//S//////SSS//S//SS//SSSSSS/SSSSS, 

s/ss//sss/ssssss//ssssssssssss/ss//sssssssssy/s/ssss/sss/s/sss//ss//////ssssssss/ss//ss/ssssss/s, 

S/SSS/S/SSSSSSSSSSSSSSSSS/SS///////SS/S/S/SSS/SS//SS//SSS/S/SSSS/S//S 

//SSSSSSSSSSSSSS/SSSSSS////SSSS///SSS/S/SS/SS/SS/SSS/SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS//S//////// 
SSSS///SS/SS/SSSSS/SS/////SSSSSSSSSSS//SS/SSSSSSSSSSSSSSSS/SS/SSS/SS//S//S/S////S/S/SS//S/SSSSSS* 



sssssssssssssssss//ssssssssss//s///sssss/s/ss/ss/sss/ssss//ss///ssssss/ssssssssssss//sssssss/ssys 

SSSSSSSSSSSSSSS///SSSSSSSSSSS///S//SS/SSSSSS//SS/S///SSSS/SSS/SSSSS/S//SSSS/SSSSS//SS/S//SSS/SSSS 

/sss//ss///sssssssssss/s///s/////sss////sss///s//s///sssssss/sss/sssss/s//s/ss^^ 
//////////////////////////////////////^^^^ 

SS/SSS/S/SS////SS/SS/S///SSS//S/SSS/////SSSS/S/SS//S//S/SS/SSS///SS//S/S/S/S//SSSS/S/SSS/SSS/S/S* 
/////SS//SS/////SS//S//S/SSSS/S///////S//S/SS///S////S//S//////////////////S////S//SS/////SSS/S/J 
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//////////////////////////////////^^^ 

///////////////////////////////////^^^ 
//✓////////////✓///////////////^^^ 

w//////////////////^^ 

w///////////////////////////////^^^ 

////////////////////////////////////^^ 

fSSSSSS/SSSSSS/SS//SSSSS/SSSSSSS/SSS/S//////SSSS//St/SSSSS/SSS//S/S///SSSSSS//S//S//S///////SSSS/ 
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//////////////////////////«^^ 

/////////////////////w///////////^^^ 
////////////////////////////^^^ 

//////////////////////////////w/////^ 

//////////////////////////////////^^^ 
//////////////////////////////^^^ 
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/////////////////////////////////////^ 

*************************************************************************************w 
v/w/////////////////^ 

W//////////////////////////////J^ 

V******************************************************************************************^^ 

/////////////////////////^^^^^ 
/////////////////////////^ 
////////////////////////////////////^^^^ 

**************************************************************************************^^ 
//////////////////////////✓///////^^^ 

************************************************************************************************* 



FIG. 3A 



10 



I/I 



211 



4 11111111 




11 



Thin Silicon 



************************************************************************************************* 
************************************************************************************************* . 
************************************************************************************************* 
************************************************************************************************* 

************************************************************************************************* 

************************************************************************************************* 
************************************************************************************************* 

************************************************************************************************* 
************************************************************************************************* 
************************************************************************************************* 

************************************************************************************************* 

///////////////////✓//////////// /iS lyy/lyft 

*s******************************************************************************************^^ 

********************************************************************************************** 
************************************************************************************************* 

////////////////////////////////////■///////^ 

************************************************************************************************* 
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************************************************************************************************* 

*************************************************************************************^^ 
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y//////////////////////////^^^ 

'S*S*SS*SS*SfSSffSfSS*SSSSSf**S*fS*f*SSSSSSSSSSSSfSS*SSSSSSSSSSSSS*fS/SSSSffSffSSSSSSSSSSSSSSSSSS, 

'yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysyyyyyyyyyysyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy. 
v/////////////////////////////////^^ 

'yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/yy/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy. 
'yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy. 

'S/SS/////////SS/S///S//S//SSS///SS//SSS/SSSS//S///SSS///SSSSSSSSSSS/SS/////S/SSS/SSSSS/SSS////SS. 
r SSSSSSSS'/S/SSSSS//SS//*SSSSSSSSSSSSS*SSSSSSS*SSSSS*SSfffSSf*SS*SSSSSSSSffS**fSSSSSSSSSSfSSSSSSS. 
'yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy. 
'yyyyyyyyy/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy. 



FIG. 3C 



10 



23 




Thin Silicon 



11 



'yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy. 
'/SSSSSSS/SSSSSS/S//S//SS//////S/S//////S///SSS/SS/SSS/S/SSSSS//S//SS///S///SSS/////SS/SS/SS///S/J 
'SSS/SSS/S//SSSSSSS/SS/SS/S///SSSS//////SS/S//S//SS/S////S//S////S//SS//S////S////SS/////S/S//S/S. 
'yyy/yyyyyyyyyyyyyyyyyyySSyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/Syyyyyyyyyyyyyyyyyysyyyyyyysyyyyyyyyyyyyyyyyyy. 
'SSSS/SSSSSSSSSSfSSSSSSSSSSf*SSSSSfS/SSSSSSS*S//SS/SSS*SSSSSSS*ffSSSSftSSSS**SftfSSSSS/SSSSSS/S/S. 

f yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy. 

'yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/yyy. 

'yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/yyyyyyyyyyyyyyyyy. 

'yyyyyyyyyyyyyyyyyyyysyyyyyyyyyyyyyyyy/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/yyyyyyyyyyyyyyy/yyyyyyy/y. 

f yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy. 

, yyyyyysyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy^£ysyy^&yw/&y£^vyyy+yjmyyysyyyyyyyyyyyyyyyysyyyyyyyyyyyy. 

f yyyyy^yyyyyy/yyyyy///yyyyyyyyyyy\^^j^\^J(^y\^/jj^Q^^/yy/yyyy///yyyyyy/'yy/yy/yyyyyy. 

'yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy. 
_ 'yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy. 
~ ~yyyyyyyyyysyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysyyyyyyy. 

'yyyyyyyyysyyyyyyyyyy/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysyyyyyyyyyyyyyyyyyyysyyyyyyy/yyyyyyyyyyyy. 

'yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy. 

'yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy. 

'yyyyyyyyy/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy. 

•yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy. 

'yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy. 



FIG. 3D 



10 



REPLACEMENT SHEET 



5/8 




Thin Silicon 



'///*ss*s//**s*//**/**/**/****/s/sss*/s*s///s***s/***ss/ss*/*ssss/**s*****/*****/ss**sss*ss****s*. 
************************************************************************************************* 
************************************************************************************************* 
'///**s**//**/s****/*********//****s/s***//s**s*///*ss*s/s*****s///**s********s*ss****ss*******ss. 
w////////////////////////////////////^^^ 

********************************************************************************************^^ 

w////////////////////////////////////////^ 

w////////////////////////////////^^^^ 

'S/S**SS*SS**/*/***/*********/S****SSS***//***S*S/S*S/SSSS*SSSSSS/S*SS*///**SSS///S**///SS****///. 
'**S/*S**SS*****/**/*********S*****S/S**SS*SSSSSSS***///S/*S*SSSSS******S******S//S*////**/****//. 



FIG. 3E 
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'///*S//S//SS/S///*S///S/SSS///SS*////S/S//S/*/////S/SSS/SS///SS///*S////S/SSS/SS////S////SS/*S//. 

************************************************************************************************* 

'*****************************************************************************************^ 

*******************************************************************************************^^ 

************************************************************************************************* 

'************************************************************************************************, 
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'************************************************************************************************. 



'*/sss*/s*ss***//s*******/*****s****/ss**s*//**s*//**/s/ss/**//s//*sss*sssss*s*sssss*sssss**s/*ss. 

'***S**S*******SS****S*********/*****//**S*//*************/**S/S//*S**SS*SS******SSSS*SSS**S****S. 
************************************************************************************************* 

************************************************************************************************* 
>***/******/*****/***s********//*****//****ss**sssss*/ss//s*sss/s/*****/**/*****/*//*****s******/. 

'***/**S**//*****/***//*******S//**////**/*SS**//SS/*/SS/SS/*SSSS/*/////*//**S///*//**////S/****/. 

'**////s/*s/s**s*/s**s/ss*****s//**/s//sssssss/sss/***s//*/sssssssss/sssss/s****/ssss*//ss*s****/, 

'***S***S*S*******************//***//S/**S*//**/*S****///**S*//S/*****SSSSS****/**S/**//*********. 
'***/S*SS*S/***SSS**S***S***SS//**/////S*////**/*/***/*/*****//S//*****/**S**S****SS**SS/S**S****. 



•************************************************************************************************. 
************************************************************************************************* 
•//s/*ssssss***ss/*****/sss/*/*//s//s///s////s*////*/////s/////ss/*s/sss/s**s/s//*s/s*//sss****/*. 
•/*ssss//s/s*s*///s*/*sss/s/sssss*s/////s//s/s///s/////ss//////s*s*/sss/ss/ss/////*s/*//ss/****/s. 

'/SS/**////*S////**//*/*/////SSS*SS/S//*////////**S*S//S//////////*//////*S/S/SSS/SS/SS/S/S*////S, 
'/**SS***S*/**////***//S//*SS*SSS/*/S///*/SS//*S/S//S/SSSS//SS////*****S/SSS/SSS*/SSSSSS*SS****S*. 
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yyyyyyyy/yyyyyyyyyyyyyyyy/yyyyy/SS//yy/yySSyyyySSyyyyy/yyyyy///yyyyyyyyyyyyysyyySSyyyyyyyyyyyyyy* 

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy* 
//////////////////////^^^^ 

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/yyyyyy* 

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyj 
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/yyyyy/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy^ 
///////W/W///////////////////////^ 

•yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy* 

•yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy^ 

////////////////////w////^ 

/////////////////////////////////|^^ 

/////////////////////////////////^ 

yyyyyy/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy* 
- m///////////////////////^ 
/////////////////////^ 

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy^ 

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysyyyyysyysyyyyyyyyyyyy/yysyyysys/ysyyyyyyyyyysyyyyyyyyysyyyyyyyy* 
//////////////////////^^^^ 

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy* 
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FIG. 3G 




12— 



yyy 



Thin Silicon 



yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/yyyy/yyyyyyyyyyyyy* 
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy* 
yyyyyyyy/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/yyyyyyyyyyyyy* 
/////////////////////////////////////^^^ 

yyy/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/yy/yyy/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy* 
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy^ 
yyyyyyyy/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysyy/yyyyyy* 
yyyyy/yyy/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/yyyyyyyyyyyyyysyyyyyyyyyyyyyyyy/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/yyyyyy* 
yy/yyyyy/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysyyyy/yyyyyy/yyyyyyyyyyyyyyysyysyyyyyy* 
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysyyyyys 
yyy/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy* 
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyV^^^^Ay^^ry^m7%t^^J^M/yy/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy^ 

fyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyya&1jKv\M£AMyy\^^m\M*fryyyyyysyyyyyyy 
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/ 
yyyyyyyyyyyyyyyyyyysyyyy/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyys* 
yyyyyyyyyyyyyyyyyyy/y/sysyyyyyyyyysyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyys' 
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyj 
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/yyy/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy* 
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/yyyyyyyyyyyyyyssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy* 
'yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/yyysyyyyyyyyysyyyyysyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy* 
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyys 
yyyyyyyyysyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/syyyyyyyyyyyy' 



FIG. 3H 
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yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy* 

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy* 

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy* 

yyyyyyyyyyyyyyysyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyys* 

■yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy* 

///////////////////////////////////^^^ 

////////////y////////////////w^ 

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy* 
SSSSSSS/SS/SSS/S/SS/////SSS///SS/////S//S/S/SSSSSSS////SS/SSSSSS/////S/SS//SS/SS//S//SSSSSSSSSSSS 

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy* 
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy* 

/////////////////////////////////////////////^^^^ 

/////////////////////////^ 
//////////✓//////✓/////////////////^^^ 
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'SSf****SSS*t*SS*fS*t*fSSS****ff*f*ffffttt*ffSfttfSffS*fS*fffSSSSSf ******************************* 



'yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/yyyyy, 

'//S/SS//S/SSSSSSSSSSS//SSSSS/////SSSS//SSSSSSSSS/SS/S/SSSSSSSSSSS/S//SS/SSSSS/SS/SSSSSS/SS/SS/'SSj 

■yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy*yyyy**yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy*yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy*yyyy* 
■yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyt 
•yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy- 
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy* 
■yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy* 
■yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/yyy/yyyyyyyyyyyyyyyyyy' 
■yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy* 
•yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyra^yyyyyy^yyyy^yyyyyyyy^yjgyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy' 
■yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyM^^V^j^^\y^%^\Qf^yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy. 
•yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyfyyy7yys^yyyy7yysy-yyyVyy7yyyy^ 

'yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysyyyy* 
■yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyys/yyyyyyyyyyyyyyyyyyy' 
•yyysyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/yyyyyyyyyyyyyyyyyy/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyo 
•yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/yyyyyyyyy* 
•yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy* 
•yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy* 
■yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/yyyyy' 
•yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy, 
■s,syyy,sssyy,yy,y,yyysssyyysss,ssyss,,ss,,y,sy,,sy,sy„y,,,,,„„,,ss,ssssyssssssssyyysyyy/y/ 
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INITIAL BREAKTHROUGH AND ETCHING OF 
AMORPHIZED/PREDOPED POLYSILICON LAYER 
WITH A LOW PRESSURE AND HIGH BIAS ETCH 
WITH HBr AND A SMALL AMOUNT OF 0 2 IN A 

DECOUPLED PLASMA ETCH REACTOR 
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PASSIVATION OF TOP NOTCH/UNDERCUT TO 
GROW SILICON OXIDE LAYER THICKER ON 
EXPOSED SURFACES OF AMORPHOUS SILICON 

LAYER IN DECOUPLED PLASMA ETCH REACTOR 
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HORIZONTAL PASSIVATION BREAKTHROUGH 
ETCH AND ETCHING POLYSILICON TO FORM A 
GATE ELECTRODE WITH A HIGHLY SELECTIVE 
RIE PROCESS WITH HBr, 0 2 AND He 
IN DECOUPLED PLASMA ETCH REACTOR 
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FIG. 4 



